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    本报沈阳７月４日讯 日前，由中国科学院沈阳分院所属研究所牵头的沈阳ＩＣ装备制造真空零部件加工基地及零部

件清洗线、沈阳芯源半导体新厂和沈阳先进制造技术（ＡＭＴ）创业中心、沈阳先进材料研发及产业化基地等分别举行了

启用、开工和奠基仪式，中科院将发挥技术和人才优势，全力推进沈阳ＩＣ装备制造业基地建设。   

    ＩＣ产业是当今世界高新技术产业的战略制高点。其产品融合了５０多个学科的高新技术，是基础研究和应用研究共

同发展的产物。   

    沈阳ＩＣ装备制造真空零部件加工及零部件清洗线项目由中科院沈阳科学仪器研制中心有限公司投资兴建。沈阳先进

制造技术（ＡＭＴ）产业园由中科院沈阳自动化所和沈阳市浑南高新技术开发区共同投资建设，在规划战略上追求“产品

设计数字化、生产过程自动化、企业管理网络化、信息资源集约化、园区环境人文化”；在产业结构上，ＡＭＴ产业园分

为“机器人与自动化产业区”、“半导体装备产业区”、“数字化装备产业区”、“汽车与运输装备电子产业区”和“基

于总线的仪器仪表产业区”。沈阳芯源先进半导体技术有限公司是沈阳自动化所ＡＭＴ公司与韩国ＳＴＬ技术公司共同投

资创办的。该公司以半导体生产设备和测试设备及其它电子设备的开发研制、生产销售为主，并承接设备的安装工程、提

供技术服务等。   

    沈阳先进材料研发及产业化基地由中科院金属研究所投资兴建，在未来３至５年内通过先进材料制造中试基地、高技

术产品小批量生产基地和产业化基地的建设，使其成为新材料行业国内一流、国际先进，具有持续创新能力的研发和产业

化基地，形成以中科院金属研究所为主要技术依托，以若干高技术企业为产业化龙头的先进材料研究开发和产业化基

地。   


